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Schnell wachsende Markte wie das "Internet der Dinge", ,wearables“ und ,autonomes
Fahren“ beschleunigen die aktuelle Sensorentwicklung. Wahrend es vor wenigen Jahren
noch um die Anpassung der im Automobil-Bereich schon langer etablieten MEMS-
Sensoren auf die neuen Anforderungen des Konsumer-Marktes hinsichtlich kleinerem
Bauraum und geringerer Leistungsaufnahme ging, dominieren heute zusatzliche
Anwendungen und Performance die Entwicklung. Diese verlangen eine Integration von
immer mehr Funktionen bei gleichzeitig héherer Prazision. So sind beispielsweise die
aktuellen Smartphone-Generationen mit einer Vielzahl dieser Sensoren ausgestattet, wie
Beschleunigungs-, Drehraten-, Magnet-, Licht-, Temperatur- und Drucksensoren.

Der etwa 40-minutige Vortrag beginnt mit einer Vorstellung der Halbleiterwerke von Bosch
und der Funktion und Fertigung von Inertialsensoren. Im anschlielienden Hauptteil werden
ausgewahlte Einzelprozesse zur Herstellung von MEMS erlautert. Zum Abschluss stellt der
Vortrag typische Tatigkeiten von Ingenieuren in Bosch-Halbleiterwerken vor, um so einen
Einblick in diese interessante Berufstatigkeit zu geben.



https://tu-dresden.zoom-x.de/j/66155260652?pwd=QWpGaEwxUEdPOHMxTE9TRlJDUlFOUT09
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